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要約 【利用分野】

自己組織化膜の作製方法に関し、特に、大面積基板への適用のための自己組織

化膜の作製方法に関するもの。

【発明の内容】

単分子膜形成時間を大幅に短縮し、大面積基板への適用も可能とする自己組織

化膜の作製方法であり、基材表面に、分子の少なくとも一端－にフォスホン酸

基又はカルボン酸基を持つ有機化合物の溶液をスプレー法で塗布し、その後、

該基板を洗浄、乾燥することにより、大面積基板への自己組織化膜の形成を可

能にできる。
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